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摘要(译)

可植入的压力传感器装置（ 100 ）具有壳体（ 10 ），其至少部分地由
压力传递膜（ 20 ）制成，它包括一个或多个区域，当壳体的内部容积
（ 10）改变时，这些区域可以在保持膜的表面积（ 20）的同时可逆地变
形。壳体（ 10 ）具有非圆形横截面，当内部容积中的压力增加时，该横
截面可变形为更圆形。内壳优选地位于壳体内，其外部与壳体的内部隔
开，并且其内部容积与壳体和内壳之间的空间流体连通。
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